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数字式激光平面干涉仪校准规范

1 范围

本校准规范规定了数字式激光平面干涉仪的计量特性、校准条件、校准项目、校准方法、校准结果

的处理和复校时间间隔。

本校准规范适用于新制造(或新购置)、使用中、修理后的数字式激光平面干涉仪的校准。其他数字

式激光干涉仪的校准也可参照执行。

2 缩畸语

下列缩略语适用于本校准规范。

PV 一-PeakωValley. 峰谷值之差;

rms一寸。ot mean square. 均方根偏差。

3 概述

3. 1 用途

数字式激光平面干涉仪主要用于光学元件平面度和无焦光学系统波像差的测量。

3.2 原理

数字式激光平面干涉仪根据等厚干涉原理，采用移相技术，产生多幅移相干涉图，用计算机控制

CCD 摄像机对干涉条纹进行采样，对数据进行分析和处理后得到光学元件的平面度 PV 恒和 rms 恒。

数字式激光平面干涉仪工作原理框圄如圈 1 所示。

CCD摄像机

圈 1 数字式激光平面干涉仪原理圈

3.3 结构

数字式激光平面干涉仪由干涉仪主机、移相器、控制源、 CCD 摄像机、图像卡、监视器及计算机

等组成。

4 计量特性

4. 1 外观

4. 1. 1 数字式激光平面干涉仪应标注型号、制造厂名、制造日期和编号。

4.1.2 成像光路中的光学零件表面不应有目视可见的霉斑、脱膜和划痕等。

4.2 工作正常性

4.2.1 各调整机构工作时应平稳、灵活、无卡滞和松动现象口

4.2.2 数字式激光平面干涉仪各部件以及干涉仪主机与计算机的电缆连接可靠，接通电源后，各电器


